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REFRAKTOMEIR PROCESONY MPR E-Scan

MPR E-Scan jest mikroprocesorowym refraktometrem mierzacym
wspolczynnik zalamania s$wiatla przy przechodzeniu z jednego
osrodka do drugiego.
Refraktometrem tym
mierzymy wspolczynnik
zalamania Swiatla chara-

kterystyczny dla kon-
centracji analizowanej cie-
czy lub roztworu proceso-
wego. Mierzony parametr
jest wyrazany w takich je-
dnostkach  jak: BRIX,
SGU, % suchej masy, itp.
MPR E-Scan uzywany jest
w procesach zageszczania,
rozpuszczania, rozcienczania

roztworow,
sokow, napojow, itp. Sonda pomiarowa refra-ktometru montowania
jest bezposrednio w rurociagi transportujace badz w Scianach kottow,
zbiornikow, wyparek, itp. Ciagla i odbywajaca sie w czasie
rzeczywistym kontrola procesu znacznie obniza koszty i gwarantuje
najwyzsza jakosé produktu finalnego.
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JAK DZIALA MPR E-Scan ?

Wiazka $wiatla emitowana przez diode LED
przechodzi przez pryzmat i odbijac sie od lustra na J

scianie pryzmatu kierowana CCD ARRAY

jest na plaszczyzne
pryzmatu, ktora kontaktuje sie z pomierzchnia cieczy,
roztworu lub zawiesiny. Wiazka swiatla przecina
powierzchnie styczna pod r6znymi katami. Jednym z tych
katow jest tzw. kat krytyczny cieczy analizowanej.
Swiatlo przecinajace powierzchnie styczna pod katem
wiekszym od kata krytycznego L ED

wchodzi do cieczy. Swiatlo \
przecinajace powierzchnie styczna pod katem
mniejszym niz kat krytyczny odbija sie sie od
powierzchni stycznej, trafia na lustro i kierowana

jest na detektor CCD. P R | S M

Detektor CCD sklada sie z ponad 2000 foto

detektorow. R E l_— R A C TE D

LIGHT RAYS

MPR E-Scan analizuje stosunek ilosci foto detektorow oswietlonych do
nieoswietlonych. Stosunek ten zmienia si¢ wraz ze zmiana kata
krytycznego, ktory z kolei zalezy od koncentracji cieczy.

Stosunek detektorow oswietlonych do nieoswietlonych wyrazane jest
nastepnie w jednostkach takich jak BRIX, % suchej masy, itp.

Tego typu rozwiazanie, czyli analizowanie swiatla odbitego od cieczy,
pozwala na bardzo dokladny pomiar koncentracji, ktory nie jest
zaklocany przez pecherze powietrza lub inne przeszkody. Technologiz
ta umozliwia rowniez pomiar koncentracji cieczy z duza zawartoscia
miazszu lub cieczy nieprzezroczystych dla swiatla.
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Konsola refraktometru MPR E-Scan

Obudowa konsoli wykonana zostala z wldkien szklanych laminowanych zywica
poliestrowa dajac maksymalna ochrone w agresywnych warunkach pracy. Interfejs
miedzy operatorem a instrumentem tworzy ekran LCD o rozdzielczosci 320 x 240
pikseli i klawiatura z 20 klawiszami.

PRODUCT & - 01 Ver. 1.0 050495
PROCESS NAME 11:41:55

BRIX = 14.38

ALARM POINTS:

9.07 [230.4] —

10.5 {266.7]

Meas. Low:  05.00
Meas. High! 6000
Temp. Low: = +020.0
| Temp. Hight  +100.0
B -Product {71 -Calib {J-Config
[1-Print {1+ Cl-Offset

14.3 [363.2]

Podstawowe parametry:

Kolorowy ekran LCD 320x240
pikseli

Mikroprocesor 3865X
Komfortowe oprogramowanie
Kalibracja moze by¢
wykonana w dowo-Inych
jednostkach

Pelna diagnostyka

CCD foto detektor eliminuje
wszelkie czesci ruchome w
glowicy pomiarowej

Wyjscia cyfrowe sterujace funkcjami czyszczenia pryzmatu

Alarmy

Wyjscia analogowe 4-20mA i RS232

Opcie: (— -
Regulator typu PID dla kontroli pomiaru } 1 003 L2445 :l -
Regulator typu PID dla temperatury = | g |
Dwie gtowice pomiarowe dla jednej konsoli — 1 |

STANDARD |

— 1

EXTENDED
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ZASTOSOWANIE:

Zastosowanie refraktometru MPR E-Scan w procesie gwarantuje stalg jakos¢
produktu. MPR E-Scan jest kluczem do redukcji kosztow produkcji. Stata jakos¢ i
niskie koszty produkcji to warunek wiekszego zysku.

CELULOZAIPAPIER;
lug czarny lug bialy PVA
lug zielony skrobia Zywice
lug czerwony powloki
PRZEMYSE SPOSYWCZY:
fruktoza dzemy i galaretki napoje
sukroza mleko piwo
dekstroza Soki owocowe koncentraty i
soki pomidorowe
PRZEMYSE CZEMICZNY
kwas siarkowy wodorotlenek oleum
sodu
kwas fosforowy karbonaty glikol
sodowe
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SPECYFIKACIATECHNICZNA REFRAKTOMETRU MPR E-Scan

DOKEADNOSC +/- 1% zakresu lub 000075 R.L.
0.0015 R.I. Minimum 1 BRIX
ZAKRES
0.132 R.I. Maximum 70 BRIX
POWTARZALNOSC 0.5 % zakresu lub lepiej
CZULOSC 0.5 % zakresu lub lepiej
TEMP. PROCESOWA do 150°C
TEMP. OTOCZENIA Sensor do 52°C, Konsola 0°C do 50°C
PROCESSOR INTEL 386SX, 25 MHz
KABEL KONSOLA - .
SENSOR 6 m standard, 152 m maksimum
Obudowa ze stali 316 SS, pryzmat z szafiru,
SENSOR: uszczelki TEFLON® lub VITON® (inne stopy
metali badz elastomery na zapytanie), IP 65
4-20 mA nieizlowane, 0-10 VDC nieizolowane
WYJSCIA Opcja: 4-20 mA izolowane lub 0-20 mA
izolowane
ZASILANIE 110/220 VAC, 50/60 HZ, 50 VA
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ELECTRON MACHINE CORP. PROCESS SENSORS POLSKA Sp. z o.0.

P.O. Box 2349 Ul. Erazma z Zakroczymia 12 lokal 2
15824 CR 450 West, Umatilla 03-185 Warszawa
F1 32784 Tel. 022.6739526, Fax: 022.6739527

USA WWW.processsensors.pl
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